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会　員　各　位　　　　　　　　　　　　　　　 一般社団法人 日本科学機器協会
技術委員会
科学機器学習教室2019-1
『真空の基礎と利用技術、薄膜製造等真空機器』
必要事項をご記入の上、5月10日（金）迄にE-mail又はFaxにてお申込みください。
１．日　時：2019年 6月5日（水）13：00～17：00　（受付12：45より）
２．会　場：中央大学駿河台記念館 430号室
３．講　師：木ノ切　恭治氏（真空テクノサポート代表、元日本真空工業会専務理事）
４．プログラム（講義内容は、多少の変更が入ることがあります）：
第１部 真空の基礎
第２部 真空利用技術
第３部 真空薄膜製造技術
第４部 各種真空機器と真空装置
第５部 真空が係わる産業構造
５．定　員：先着80名　但し、定員に達し次第、締め切ります。
６．参加費：会員3,000円（請求書を発行）
※当日ご欠席の場合、参加費の返戻はいたしません、ご了承ください。
〇【受講証】をFAXいたしますので、当日受付にてご提示ください。
※申込み・お問合せ先：一般社団法人　日本科学機器協会　事務局（EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps14 \o\ad(\s\up 10(かん),菅)）
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＊お申し込み多数の場合、この用紙をコピーしてご利用ください。
